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摘要(译)

一种用于观察要被超声诊断的可检测物体的超声诊断设备。该装置包括
超声诊断探测器单元，用于响应于输入脉冲信号和来自物体的超声回波
用超声波探测物体，信号发射单元产生输入脉冲信号，信号接收单元用
于接收超声回波处理输出信号以将其转换为对象的图像，以及显示单元
以显示图像。超声诊断探头单元包括具有一对压电层的振荡体，夹在压
电层之间的中间层，用于聚焦超声波以被物体发射和反射的声透镜体，
以及具有支撑体的支撑体。振动体安装在其上，从而可以提供一种具有
易于加工的振动体的超声波诊断装置，并且便于振动体的加工和粘合过
程。
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